


Lateral resolution: 6.8 µm

Software

OEM-Paket zur Integration in bestehende Softwarelösungen

Optionen

Alignment-Kamera

ca. 860 µm
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Sie interessieren sich für andere NanoFocus-Technologien?  
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie eine E-Mail an: sales@nanofocus.de

NanoFocus AG
Lindnerstraße 98 | D-46149 Oberhausen | Phone +49 (0) 208-62 000-0 | Fax +49 (0) 208-62 000-99 | sales@nanofocus.de | www.nanofocus.de
Kundenzentrum Süd: Nobelstraße 9-13 | D-76275 Ettlingen | Phone +49 (0) 7243 7158-40 | Fax +49 (0) 7243 7158-59 | ettlingen@nanofocus.de 

Spezifikationen

Sensoren

standard high resolution custom

Numerische Apertur 0,6 0,8

Arbeitsabstand 8 mm 8 mm 0,5 - 30 mm

Höhenbereich 400 µm 330 µm 100 µm - 2,5 mm

Auflösung in z 0,2 µm 0,15 µm 0,05 - 1,3 µm

Auflösung x,y 6,8 µm 5,1 µm 3,4 - 17 µm

Scanbreite 867 µm 650 µm 435 µm - 2,5 mm 

Scangeschwindigkeit 54 mm/s 40 mm/s 8 - 200 mm/s

Spot-Durchmesser 1 µm 1 µm 1 - 2,5 µm

Wellenlänge der Laserdiode 830 nm

Laser-Klasse 1 M

Anzahl der Kanäle 128

Sample Rate (pro Kanal) 8000 s-1

Maße (LxBxT) 260 x 194 x 99 mm

Integration High-Speed USB 2.0 Port

Stromversorgung 110/230 V AC, 15 W

µsprint-Scanprinzip

V = 54 mm/s

867 µm

Messkanäle zur 
Höhenermittlung

Die Kombination aus einem Laser, der derzeit 
auf bis zu 128 parallele Strahlen aufgefächert 
wird, und einer vertikal schwingenden Stimm-
gabel ermöglicht das ultraschnelle, hochpräzise 
Scannen von industriellen Oberflächen.

Laterale Auflösung: 6,8 µm


